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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

@ Einrichtung zum Beschichten von Bedruckstoffen in einer Druckmaschine 

(§) Die Erfindung betrifft eine Einrichtung zum Beschich- 
ten von Bedruckstoffen in einer Druckmaschine. 
Aufgabe der Erfindung ist es, den Verbrauch an Be.schich- 
tungsmedium spurbar zu senken. 

Gelost wird das in erster Ausbildung dadurch, indem in 
einer Zufuhrleitung mit Forderpumpe eine Bypass-Lei- 
tung eingebunden ist, die eine Saugpumpe zum absau- 
gen des Beschichtungsmediums aus der Zufuhrleitung 
zuruck in ein Reservoir aufweist. 

In zweiter Ausbildung ist in der Zufuhrleitung die Forder- 
pumpe als Saugpumpe umschaltbar, so daS Beschich- 
tungsmedium aus der Zufuhrleitung zuruck in das Reser- 
voir absaugbar ist. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft eine Einrichtung zuin Beschichten 
von BedruckstofTen in einer Druckmaschine nach m 
Oberbegriff des Hauptanspruches. 

Eine Einrichtung dieser Art ist aus der EPO 619 186 Bl 
bekannt. GemaB dieser Ausbildung ist zumindesl eine Ver- 
arbeitungseinheil als Flexodruckwerk ausgebildel und weist 
einen Bogenfuhrungszylinder, einen Fonnzylinder sowie 
eine Auftragswalze mit einem Kammerrakel als Dosiersy- 
stem auf. Das Dosiersystem ist mit einem Leitungssystem 
mit einem Reservoir, bestehend aus einer vorgeordneten 
Forderpumpe und einer Zufuhrleitung sowie einer nachge- 
ordneten Saugpumpe und Rucklaufleitung, in Funktionsver- 
bindung. Uber das Leitungssystem ist dem Reservoir ein 
Beschichtungsmedium, z. B. Dispersions lack, zufiihrbar, 
welches am Dosiersystem unter geringem Uberdruck vor- 
licgt. 

Weiterhin ist aus der EPO 574 124 Bl eine Vorrichtung 
zum Beschichten von BedruckstofTen mit einem Leitungs- 
system bekannt, bei der das Beschichtungsmedium am Do- 
siersystem, hier einem Kammerrakel, mittels Unterdruck 
vorliegt und durch Saugstromung aus dem Dosiersystem zu- 
ruckfuhrbar ist. 

GemaB US 4,526,102 ist ein Faxbumlauf- und Waschsy- 
siem fur eine Druckmaschine bekannt Zwei unterschiedli- 
che Farben sind aus getrennten Behaltem leitungsseitig ge- 
irennt uber eine AusguBtulle in einen Walzenspalt zufuhr- 
bar. Der Walzenspalt ist durch zwei parallel angeordnete 
Farbwalzen nach dem Quetschwalzenprinzip gebildet, wo 
bei die Farbwalzen einem Plattenzylinder zugeordnet sind. 
Siimseiiig sind unterhalb der Farbwalzen Auffangwannen 
angeordnet, die uber Rucklaufleitungen ein Schaltventil nut 
dem entsprechenden Behalter fur die jeweilige Farbe lei- 
tungsseitig verbinden. Der Riicklauf der Farbe erfolgt nach 
dem Schwerkraftprinzip zuruck in die entsprechenden Auf- 
fangbehalter. 

Uber eine gesonderte Zufuhrleitung ist Reinigungsfluid 
uber mehrere Schaltventile in die Zufuhrieitungen und 
Rucklaufleitungen zufuhrbar. 

Bei Einrichtungen die nach dem Schwerkraftprinzip ar- 
beilen, ist von Nachteil, daB bei Verarbeilung von schnell 
trocknenden Beschichtungsmedien (EfTektdruckfarbe, Di- 
spersionslack, UV-Lack) die Leitungen zuselzen und somit 
nur fur spezielle Medien einsetzbar sind. 

Weiterhin ist von Nachteil beim Wechsel des jeweils zu 
verarbeitenden Mediums, auch in gereinigten Bauteilen, wie 
Leitungen, Pumpen, noch Reste des ursprilnglichen Be- 
schichtungsmediurns haften konnen, wenn eine Umstellung 
erfolgen soli. Es besteht dann die Gefahr, daB verschiedene 
Beschichtungsflussigkeiten untereinander vermischt werden 
konnen. Bei Einrichtungen mit Saugpumpen fiir die Riick- 
fiihrung von uberschussigem Beschichtungsmedium zuruck 
in das jeweilige Reservoir ist von Nachteil, daB bei einem 
Wechsel des jeweils zu verarbeitenden Beschichtungsmedi- 
ums das in der Zufuhrleitung bzw. noch im Dosiersystem 
befindliche restliche Beschichtungsmedium nicht mehr uber 
die Rucklaufleitung abgesaugt werden kann. Beim Reinigen 
der Zufuhrleitung, des Dosiersystems, und derRuckfluBlei- 
tung kann ein Vermischen von Beschichtungsmedien mit ei- 
nem Reinigungsfluid dazu fiihren, daB unbenutztes Be- 
schichtungsmedium unbrauchbar wird. Neben dem unnoti- 
gen Verlust von Beschichtungsmedien entsteht dadurch wei- 
terer Aufwand fiir die Entsorgung des Gemisches aus Be- 
schichtungsmedium und Reinigungsfluid. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde eine Einrich- 
tung der eingangs beschriebenen Art zu schaffen, die die ge- 
nannten Nachteile vermeidet, die insbesondere den Ver- 
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brauch an Beschichtungsmedium spiirbar reduziert und die 
Gefahr des Vermischens unterschiedlicher Beschichtungs- 
medien vermindert 

Die Aufgabe wird erfindungsgemaB durch die Ausbil- 

5 dungsmerkmale von Haupl- und Nebenanspruch gelosL 
Weilerbildungen ergeben sich aus den Unteranspruchen. 

Die Einrichtung besteht aus einem beispielsweise ein 
Gummituch Oder eine flexible Hochdruckplatte tragenden 
Fonnzylinder, der mit einem Bogenfuhrungszylinder, z. B. 

10 einem Druckzylinder, in Kontakt bringbar ist Weiterhin be- 
steht die Einrichtung aus einer mit dem Fonnzylinder in 
Kontakt bringbaren Auftragswalze sowie einem Dosiersy- 
stem, welches mit der Auftragswalze in Kontakt bringbar 
ist. Das Dosiersystem kann wahlweise ein mit der Auftrag- 

15 walze in Funkuonsverbindung stehendes Kammerrakel oder 
eine mit der Auftragwalze in Verbindung stehende Dosier- 
walze sein, wobei das fliissige Beschichtungsmedium Uber 
den Walzenspalt zugcfuhrt wird. Altcmaliv kann das Do- 
siersystem auch aus einer Wanne mit einer eintauchenden 

20 Schopfwalze und ggf. einer Dosierwalze gebildet sein, wel- 
che mit der Auftragwalze in Funkuonsverbindung ist 

Femer ist ein Leitungssystem mit dem Dosiersystem in 
Funkuonsverbindung, wobei eine Zufuhrleitung mil einer 
Forderpumpe dem Dosiersystem vorgeordnet und eine 

25 Rucklaufleitung mil Saugpumpe dem Dosiersystem nachge- 
ordnet ist Als Beschichtungsmedien fiir die Verarbeitung 
von BedruckstofTen eignen sich insbesondere Dispersions- 
lacke auf waBriger Basis, fliissige Druckfarben mil oder 
ohne Metallpigmente sowie UV-Lacke. Urn einen sparsa- 

30 men Einsatz des Beschichtungsmediums zu erzielen, wird 
bei einem Wechsel des Beschichtungsmediums und einem 
notwendigen Reinigungsvorgang des Leitungssystems das 
in der Zufuhrleitung uberschiissig befindliche Beschich- 
tungsmedium aus der Zufuhrleitung in ein geeignetes Reser- 

35 voir fur die Aufnahme des Beschichtungsmediums zuriick- 
gesaugt. Damit wird ein Verlust an Beschichtungsmedium 
vermieden und gleichzeitig der Verbrauch an Beschich- 
tungsmedium spurbar reduziert. Gleichzeitig wird die Zu- 
fuhrleitung mit einem Reinigungsfluid gereinigt wobei die 

40 bisherige Vermischung von Beschichtungsmedium und Rei- 
nigungsfluid reduziert und der Verbrauch an Reinigungs- 
fluid selbst spurbar reduziert ist. Ein weiterer Vorteil ist 
darin begrundet, daB die Reinigungsdauer erheblich ver- 
kiirzt ist. Das Reinigungssystem ist schneller fur den Einsalz 

45 eines weiteren Beschichtungsmediums betriebsbereit. 

Fur das Zuriicksaugen des Beschichtungsmediums aus 
der Zufuhrleitung wurden zwei Losungsmoglichkeiten ge- 
funden. Die erste Losung ist im wesendichen dadurch cha- 
rakterisiert, daB uber eine Bypass-Leitung eine zusatzliche 

50 Saugpumpe mit der Zufuhrleitung in Funkuonsverbindung 
ist. Die zweite Losung ist im wesentlichen dadurch gebildet, 
daB die in der Zufuhrleitung bereits vorhandene Forder- 
pumpe als Saugpumpe umschaltbar ist. 

Die Erfindung soil an einem Ausfiihrungsbeispiel naher 

55 erlautert werden. Dabei zeigen schematised 

Fig. 1 Eine Druckmaschine mit zwei Knrichtungen zum 
Beschichten von BedruckstofTen, 

Fig. 2 eine erste Ausbildung der Einrichtung zum Be- 
schichten, 

60 Fig. 3 eine zweite Ausbildung der Einrichtung zum Be- 
schichten. 

Eine Druckmaschine ist mit mehreren Druckwerken 1 
vorzugsweise Offsetdruckwerken, in Reihenbauweise aus- 
gebildel, wobei in Forderrichtung der bogenfbrmigen Be- 
65 druckstoffc cine crslc Einrichtung 2 zum Beschichten sowie 
eine zweite Einrichtung 3 zum Beschichten der Bedruck- 
stoffe den Druckwerken 1 nachgeordnet sind. Zwischen den 
Einrichtungen 2, 3 zum Beschichten der zu verarbeitenden 
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Bedruckstoffe ist eine Trocknereinheit 4, angeordnet Der 
zweiten Einrichtung 3 zum Beschichten ist ein Ausleger 5 
nachgeordnet, der unter anderem durch umlaufende Ketten- 
systeme 7 gebildet ist, die die Bogen auf einen A u siegers ta- 
pel 6 ablegen. Ein Druckwerk 1 besteht iin wesentlichen aus 
einem Plattenzylinder 8, einem Gummituchzylinder 9 sowie 
einem Bogenfuhrungszylinder 11, hier einem Druckzybln- 
der. Dem Plattenzylinder 8 ist ein Farbwerk zugeordnet, ggf. 
ist weiterhin ein Feuchtwerk dem Plattenzylinder 8 benach- 
bart, auf das hier aber nicht naher eingegangen werden soli. 
Zwischen den Druckwerken 1 und Einrichtungen 2, 3 sowie 
der Trocknereinrichtung 4 sind jeweils ein Bogenfuhrungs- 
zylinder 10 als Transferzylinder fur den Transport der Be- 
druckstoffe angeordnet. 

Die erste Einrichtung 2 zum Beschichten ist als Lack- 
werk, z. B. zur Verarbeitung von Dispersionslack rnit Pig- 
menten auf w&Briger Basis, ausgebildet und besteht aus ei- 
nem Bogenfuhrungszylinder 11 (Druckzylindcr), einem mit 
dem Bogenfuhrungszylinder 11 in Kontakt bringbaren 
Formzylinder 12, der eine flexible Hochdruckplatte als 
Lackfonn tragi, und einem erslen'Dosiersystem 13. Das er- 
ste Dosiersystem 13 ist durch eine mit dem Formzylinder 12 
in Kontakt bringbare, gerasterte Auftragswalze sowie ein 
mit der Auftragswalze in Funktionsverbindung stehendes 
Kaiimierrakel gebildel. 

Die zweite Einrichtung 3 zum Beschichten ist eben falls 
als Lackwerk, z. B. zur Verarbeitung von Dispersionslack 
auf waBriger Basis, ausgebildet und besteht wiederum aus 
einem Bogenfuhrungszylinder 11 (Druckzylinder), einem 
mit dem Bogenfuhrungszylinder 11 in Kontakt bringbaren 
Formzylinder 12, der ein Gummituch tragt, und einem zwei- 
ten Dosiersystem 14. Das zweite Dosiersystem 14 ist durch 
eine nut dem das Gummituch tragenden Formzylinder 12 in 
Kontakt bringbare Auftragswalze sowie eine Dosierwalze 
gebildet 

Beide Dosiersysteme 13, 14 weisen ein Leitungssystem 
fur den Urnlauf des Beschichtungsmediums auf. 

l.Bei spiel 

In Fig. 2 ist eines der Dosiersysteme 13, 14 dargestellt Es 
wird nachstehend die Funktionsweise des Dosiersystems 13 
beschrieben. Das Gehause des Kammerrakels ist mit einem 
Leitungssystem fur den Urnlauf des Beschichtungsmediums 
in Funktionsverbindung und besitzt eine mittig oberhalb 
einspeisende Zufuhrleitung 20 fur die Zufuhrung des flussi- 
gen Beschichtungsmediums. Am Gehauseunterteil des 
Kammerrakels sind zwei seitliche austretende Rucklauflei- 
tungen 15, 16 fur den Ablauf von iiberschussigem Beschich- 
tungsmedium in Bereich der Seitenteile angeordnet Die Zu- 
fuhrleitung 20 ist mit einer im Leitungssystem angeordneten 
Fdrderpurnpe 22 gekoppelt In die Rucklaufleitungen 15, 16 
ist jeweils eine Saugpumpe 17 und 18 integriert angeordnet 
wobei nach den Saugpumpen 17, 18 in Forderrichtung die 
Rucklaufleitungen 15, 16 zu einer Riicklaufleitung verbun- 
den sind 

Altemativ kann das Dosiersystem 13 auch lediglich eine 
Riicklaufleitung 15 oder 16 und eine leitungsseitig zugeord- 
nete Saugpumpe 17 oder 18 aufweisen und mit einem Reser- 
voir 19 leitungsseitig verbunden sein, 

Fdrderpurnpe 22 und die Saugpumpen 17, 18 sind lei- 
tungsseitig ebenso mit dem Reservoir 19, hier fiar die Auf- 
nahme von Dispersionslack, gekoppelt. 

In vorliegender Ausbildung ist zwischen dem Dosiersy- 
stem 13 und der Forderpumpe 22 von der Zufuhrleitung 20 
eine Bypass-Leitung 25 abzweigend angeordnet In Fig. 2 
ist die Abzweigung durch ein T-Stuck ausgefuhrt altemativ 
ist ebenso ein Schaltventil einsetzbar. Die Bypass-Leitung 



25 ist mit einer Saugpumpe 24 gekoppelt und nach der 
Saugpumpe 24 mundet die Bypass-Leitung 25 in das Reser- 
voir 19 zur Aufnahme des Beschichtungsmediums. Aus 
dem Reservoir 1 9 ist. uber die Zufuhrleitung 20 wiederum an 

5 das jeweilige Dosiersystem 13 Beschichtungsmedium zu- 
ruhrbar. Die Forderpumpe 22 ist bevorzugt eine Membran- 
pumpe und die Saugpumpe 24 ist ebenfalls bevorzugt eine 
Membranpumpe. In erster Ausbildung ist neben dem Reser- 
voir 19 ein Reinigungsmittelbehalter 23 angeordnet Im Rei- 

10 nigungsmittelbehalter 23 kann ein vegetables Reinigungs- 
mittel und/oder Wasser enthalten sein. Der Reinigungsmit- 
telbehalter 23 ist leitungsseidg iiber ein Schaltventil 21 mit 
der Zufuhrleitung 20, mit einem weiteren Schaltventil 30 
mit der Bypass-Leitung 25 und iiber ein Schaltventil 27 mit 

15 der Riicklaufleitung 15, 16 gekoppelt 

In zweiter Ausbildung ist neben dem Reservoir 19 und 
Reinigungsmittelbehalier 23 ein weiteres Reservoir 26 mit 
cincm zweiten Beschichtungsmedium, z.B. UV-Lack, an- 
geordnet Das Reservoir 26 ist leitungsseitig uber ein Schalt- 

20 ventil 29 mit der Zufuhrleitung 20, mit einem weiteren 
Schaltventil 31 mil der Bypass-Leitung 25 und iiber ein 
Schaltventil 28 mit der Riicklaufleitung 15, 16 gekoppelt 



2. Beispiel 



25 



Es wird nachstehend gem. Fig. 3 die Funktionsweise des 
Dosiersystems 14 beschrieben. Das Dosiersystem 14 besteht 
aus einer dem Formzylinder 12 benachbarten-Auftrags- 
walze sowie einer mit der Auftragswalze in Kontakt stehen- 

30 den Dosierwalze. Auftragswalze und Dosierwalze bilden ei- 
nen Walzenspalt in den das Leitungssystem das Beschich- 
tungsmedium einspeist Das Leitungssystem ist hierbei 
durch die Zufuhrleitung 20 gebildet An den Seiten des Wal- 
zenspaltes sind die Rucklaufleitungen 15, 16 fur den Ablauf 

35 von iiberschussigem Beschichtungsmedium angeordnet 
Die Zufuhrleitung 20 ist mit einer Forderpumpe 22 gekop- 
pelt welche als Saugpumpe umschaltbar ist Das Beschich- 
tungsmedium ist damit direkt aus der Zufuhrleitung 20 in 
das Reservoir 19 zuruckfuhrbar, aus dem es gefordert 

40 wurde. Bevorzugt ist die Forderpumpe 22 als Peristaltik- 
pumpe ausgefuhrt, welche das Beschichtungsmedium zum 
Dosiersystem 14 oder (nach Umschaltung) iiber die eigentli- 
che Zufuhrleitung 20 zuriick in das Reservoir 19 fbrdert Die 
umschaltbare Forderpumpe 22 ist in einer Weiierbildung als 

45 Radialperistaltikpumpe ausgebildet 

Peristaltikpumpen sind bekanntlich Verdrangerpumpen- 
einrichtungen, die mit peristaltischer Wirkung mit biegsa- 
men Leitungssystemen in Funktionsverbindung sind. Im 
vorliegenden Beispiel ist die Forderpumpe 22 als Peristal- 

50 tikpumpe mit der biegsamen Zufuhrleitung 20 in Funktions- 
verbindung. 

In den Rucklaufleitungen 15, 16 ist wiederum jeweils eine 
Saugpumpe 17, 18 integriert angeordnet wobei nach den 
Saugpumpen 17, 18 in Forderrichtung die Rucklaufleitun- 

55 gen 15, 16 zu einer Riicklaufleitung verbunden sind. Alter- 
nativ kann das Dosiersystem 14 auch lediglich eine Riick- 
laufleitung 15 oder 16 und eine leitungsseiug zugeordnete 
Saugpumpe 17 oder 18 aufweisen und mit dem Reservoir 19 
leitungsseiug verbunden sein. 

60 Die umschaltbare Forderpumpe 22 mit peristaltischer 
Wirkung und die Saugpumpen 17, 18 sind leitungsseiug 
ebenso mil dem Reservoir 19 fur Dispersionslack gekoppelt 
Weiterhin ist ein Reinigungsmittelbehalter 23 angeordnet, 
der mittels Leitungssystem gekoppelt ist, welches in Zu- 

65 fuhrrichtung an cincm Schaltventil 21 vor der Forderpumpe 
22 in die Zufuhrleitung 20 einmundet In Rucklaufrichtung 
ist in der Riicklaufleitung 15, 16 ein weiteres Schaltvendl 27 
angeordnet welches mittels. Leitungssystem in den Reini- 
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• gungsmittelbehaiier 23 mundet. wieder umgeschaltet und die Beschickung der Zufuhrleitung 

In bevorzugier Weiterbildung ist neben dem Reservoir 19 20 mil Reinigungsmittel aus dem ReimgungsmiUelbehaltcr 
fur Dispersionslack ein weiteres Reservoir 26 fur die Auf- 23 kann erfolgen. Vorher wurde das Schaltventil 21 freige- 
nahme von UV-T.ack angeordnet. Das Reservoir 26 ist mil- schallet 1st. der ReinigungsprozeB beendet, so wird die K>r- 
tels Leitungssvstem gekoppell, welches in Zufuhrrichtung 5 derpumpc 22 emeut umgeschaltet, d h l die Forderpumpe 22 
an einem Schaltventil 29 vor der Forderpumpe 22 in die Zu- saugt. das in der Zufuhrleitung 20 befindhche Reimgungs- 
fiihrleitung 20 einmundet. In Rucklaufrichtung ist in der miuel in den Reinigungsmittelbehalter23 zuruck. 
Rucklaufleitung 15, 16 ein weiteres Schaltventil 28 ange- Das gleiche Prinzip ist fur das im Reservoir 26 befindli- 
ordnet welches mittels Leitungssystem in das Reservoir 26 che zweile Beschichtungsmedium anwendbar Nach Been- 
mundet ~ 10 di £ un S des Reinigungsprozesses wird das Schaltventil 29 

Die Wirkungsweise ist wie folgt: Gem. Fig. 2 wird das akliviert, die Forderpumpe 22 fordert das Beschichtungsme- 
fliissige Beschichtungsmedium aus dem Reservoir 19 mil- dium aus dem Reservoir 26 in die Zufuhrleitung 20 z B. 
tels Forderpumpe 22 uber die Zufuhrleitung 20 an das Do- zum Dosiersystem 14. Von dort wird uberschussiges Be- 
siersvstem 13 oder 14 gefordert. Ist das Dosiersystem 13 als schichtungsmedium durch Saugpumpen 17, 18 an dasKe- 
Kammerrakel im Einsatz, wird in der Gehausekammer ein 15 servoir 26 zuriick gefiihrt. Soli die Zutuhr von Bescnicn- 
eeringf ugiger Uberdruck erzielt, das Beschichtungsmedium lungsmedium gestoppt werden, so ward die Forderpumpe 22 
wird an die Auftragwalze ubertragen und uberschussiges erneut umgeschaltet und das in der Zufuhrleitung 20 befind- 
Bcschichtungsmcdium wird durch die Saugpumpen 17, 18 lichc Beschichtungsmedium wird in das Reservoir 26 zu- 
zuruck in das Reservoir 19 gefordert Ist das Dosiersystem riick gesaugL ■ 
14 als Zweiwalzenwerk (Quetschwalzenprinzip) im Einsatz, 20 Alle vorhandenen Schaltventile 21, 27 bis 31 sind manu- 
so wird von der Zufuhrleitung 20 das Beschichtungsmedium ell und/oder ausgehend von einer Maschinensieuerung be- 
in den Walzenspalt gefordert und uberschussiges Medium tagtigbar und sind als 3/2-Wege venule (3 AnschluBleitun- 
wird mittels der Saugpumpen 17, 18 zuriick in das Reservoir gen 12 SchaltsteUungen) ausgebildet 
19 geforderL Die erfindungsgemSBe Ausbildung ist mcht auf die be- 

Soll nun die Zufuhrleitung 20, das Dosiersystem 13 (oder 25 schriebenen Dosiersysteme 13, 14 beschrankL 
14) und die Rucklaufleitungen 15, 16 gereinigt werden, wird eignet sich die Einrichtung zum Beschichten von Bedruck- 
die Forderpumpe 22 stiUgesetzt und die Saugpumpe 24 akti- sloffen auch fur Dosiersy steme, die zuinindest eine in einen 
viert deraru da6 aus der Zufuhrleitung 20 das darin befind- Behalter (mil Beschichtungsmedium) eintauchende Schbpf- 
liche Beschichtungsmedium zuriick uber die Bypass-Lei- walze und eine Auftragwalze aufweisen Die Zufuhrleitung 
tune 25 in das Reservoir 19 gefordert wird. Gleichzeitig 30 20 mundet dann auf der Schopf walze oder im Behalter und 
wurde das restliche Beschichtungsmedium aus den Ruck- mittels wenigstens einer Rucklaufleitung 15 und/oder 16 
laufleitungen 15, 16 und dem Dosiersystem 13 in das Reser- wird uberschussiges Medium kontinuierhch oder penodiscn 
voir 19 zurucktransporuert Erst danach wird die Forder- zuruck in das entsprechende Reservoir, z. B. 19, zuruck ge- 
pumpe 22 emeul akliviert, die Saugpumpe 24 ist stiUgesetzt, saugt Fiir den ReinigungsprozeB oder beim Wechse des 
und die Beschickung der Zufuhrleitung 20 mil Reinigungs- as Beschichtungsmaterials wird analog zuni 1. Beispiel die 
mittel aus dem Reinigungsmiuelbehalter 23 kann erfolgen. Forderpumpe 22 slillgeseizt und liber die Bypass-Leitung 25 
Das Schaltventil 21 wird vorher betatigU die Forderpumpe und Saugpumpe 24 wird ins Reservoir zuruck gesaugt oder 
22 fordert das Reinigungsmittel uber die Zufuhrleitung 20 analog zum 2. Beispiel wird die Forderpumpe 22 auf Saug- 
an das Dosiersystem 13 (oder 14) und uber die Rucklauflei- belrieb umgeschaltet 
tungen 15, 16 wird unter Akiivierung des Schaltventils 27 40 

das Reinigungsmittel in den Reinigungsnuttelbehalter 23 Bezugszeichenliste 
zuriickgesaugt 

Soil uber die Zufuhrleitung 20 ein zweites Beschich- 1 Druckwerk 
lungsmedium aus dem Reservoir 26 zugefuhrt werden, wird 2 Einrichtung 
die Forderpumpe 22 stiUgesetzt und uber die Bypass-Lei- 45 3 Einrichtung 
lung 25 wird bei aktiviertem Schaltventil 30 das Reini- 4 Trocknereinrichtung 
gungsmittel in den Reinigungsmiuelbehalter 23 miltels SAusleger 
Saugpumpe 24 zuriickgesaugt Danach wird die Saugpumpe 6 Auslegerstapel 
24 stiUgesetzt, die Forderpumpe 22 wird akuviert, vorher 7 Kettensystem 
werden die Schaltventile 29, 21 betaugt und das zweite Be- 50 8 Plattenzylinder 
schichtungsmedium kann dem Dosiersystem 13 (oder 14) 9 Gummituchzylinder 
zugefuhrt werden. Die Saugpumpen 17, 18 fordern uber die 10 Bogenfuhrungszy Under 
Rucklaufleitungen 15, 16 und unter Belatigung der Schalt- 11 Bogenfuhrungszylinder 
venule 27, 28 das Beschichtungsmedium in das Reservoir 12 Formzylinder 
26zuruckgefiihrt. 55 13 Dosiersystem 

Gem. Fig. 3 wird wiederum aus dem Reservoir 19 das 14 Dosiersystem 
fliissige Beschichtungsmedium mittels Forderpumpe 22 15 Rucklaufleitung 
liber die Zufuhrleitung 20 an das Dosiersystem 13 oder 14 16 Rucklaufleitung 
gefordert. Ist das Dosiersystem 14 als Zweiwalzenwerk im 17 Saugpumpe 
Einsatz, wird es in den Walzenspalt gefordert, dort dosiert 60 18 Saugpumpe 
und von der Auftragwalze an den Formzylinder 12 iibertra- 19 Reservoir 
gen. Uberschussiges Beschichtungsmedium wird uber die 20 Zufuhrleitung 
Saugpumpen 17, 18 zuruck in das Reservoir 19 gefordert. 21 Schaltventil 
Soil nun ein Wechsel des Beschich tungsmedi urns oder ein 22 Forderpumpe 
ReinigungsprozeB erfolgen, so wird die Forderpumpe 22 65 23 Reinigungsmiuelbehalter 
umgeschaltet, d. h. die Forderpumpe 22 saugt das in der Zu- 24 Saugpumpe 
fuhrleitung 20 befindliche Beschichtungsmedium in das Re- 25 Bypass-Leitung 
servoir 19 zuruck. AnschlieBend wird die Forderpumpe 22 26 Reservoir 
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27 Schaltventil 

28 Schaltventil 

29 Schaltventil 

30 Schaltventil 

31 Schaltventil 5 

Patentanspriiche 

1. Einrichtung zum Beschichten von Bedruckstoffen 

in einer Druckmaschine, vorzugsweise fiir mindesiens 10 
eine Lackiereinheit, gebildet durch einen Gegendruck- 
zy Under, einen Formzylinder. mindestens eine Auftrag- 
walze mil eineni zugeordnet an- und abstellbaren Do- 
siersystem sowie einem mit Pumpen betreibbaren Um- 
laufleiturigssystem fur ein in einem Reservoir aufge- 15 
nommenes Beschichtungsmedium, dadurch gekcnn- 
zeichnel, daB zwischen dem Dosiersystem (13, 14) und 
cincr Forderpumpe (22) cine Zufuhrleitung (20) angc- 
ordnet ist, von der eine Bypass-Leitung (25) abzwei- 
gend angeordnet ist, daB mit der Bypass-Leitung (25) 20 
eine Saugpumpe (24) gekoppelt ist und nach der Saug- 
pumpe (24) die Bypass-Leitung (25) in dem Reservoir 

(19) zur Aufnahme des Beschichtungsmediums endet, 
wobei aus dem Reservoir (19) uber die Zufuhrleitung 

(20) und Forderpumpe (22) das Beschichlungsinedium 25 
an das Dosiersystem (13, 14) zufuhrbar und UberschUs- 
siges Beschichtungsmedium uber wenigstens eine mit 
einer Saugpumpe (17, 18) gekoppelte Rucklaufleitung 
(15, 16) in das Reservoir (19) absaugbar ist. 

2. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 30 
zeichnet, da8 die Forderpumpe (22) eine Membran- 
pumpe ist. 

3. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Saugpumpe (24) eine Membran- 
pumpe ist 

4. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB ein Reinigungsmittelbehalter (23) ange- 
ordnet ist, der leitungsseitig mit einem Schaltvenlil 

(21) mit der Zufuhrleitung (20), mit einem weiteren 
Schaltvenlil (30) mit der Bypass-Leitung (25) und mil 40 
einem Schaltventil (27) mit der Rucklaufleitung (15, 
16) gekoppelt ist. 

5. Einrichtung nach Anspruch 1 und 4, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB ein weiteres Reservoir (26) angeord- 
net ist, das leitungsseitig mit einem Schaltvenlil (29) 45 
mit der Zufuhrleitung (20), mit einem weiteren Schalt- 
ventil (31) mit der Bypass-Leitung (25) und mit einem 
Schaltventil (28) mit der Rucklaufleitung (15, 16) ge- 
koppelt ist. 

6. Einrichtung zum Beschichten von Bedruckstoffen 50 
in einer Dnickmaschine, vorzugsweise fiir rnindeslens 
eine Lackiereinheit, gebildet durch einen Gegendruck- 
zy linder, einen Formzylinder, mindestens eine Auftrag- 
walze mil einem zugeordnet an- und abstellbaren Do- 
siersystem sowie einem mit Pumpen betreibbaren Urn- 55 
laufleitungssystem fiir ein in einem Reservoir aufge- 
nommenes Beschichtungsmedium, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB zwischen dem Dosiersystem (13, 14) und 
dem Reservoir (19) in einer Zufuhrleitung (20) eine 
Forderpumpe (22) angeordnet ist, welche in der Zu- 60 
fuhrleitung (20) als Saugpumpe umschaltbar und das 
Beschichlungsmedium aus der Zufuhrleitung (20) in 
das Reservoir (19) zurUckfuhrbar ist, wobei aus dem 
Reservoir (19) Uber die Zufuhrleitung (20) das Be- 
schichtungsmedium an das Dosiersystem (13, 14) zu- 65 
fuhrbar und uberschussiges Beschichtungsmedium 
uber wenigstens eine mit einer Saugpumpe (17, 18) ge- 
koppelte Rucklaufleitung (15, 16) in das Reservoir (19) 
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absaugbar ist. 

7. Einrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die als Saugpumpe umschaltbare Forder- 
pumpe (22) eine Peristaltikpumpe ist 

8. Einrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die als Saugpumpe umschaltbare Forder- 
pumpe (22) eine Radialperistaltikpumpe ist. 

9. Einrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB ein Reinigungsniiitelbehalter (23) ange- 
ordnet ist, der leitungsseitig mil einem Schaltventil 
(21) mit der Zufuhrleitung (20) und mit einem Schalt- 
ventil (27) mit der Rucklaufleitung (15, 16) gekoppelt 
ist. 

10. Einrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB ein weiteres Reservoir (26) angeordnet 
ist, das leitungsseitig mit einem Schaltventil (29) mit 
der Zufuhrleitung (20) und mit einem Schaltventil (28) 
mit der Rucklaufleitung (15, 16) gekoppelt ist. 
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